un
==. MINISTERIO DA EDUCAGAO B .
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO
FEDERAL
Rio de Janeiro

PORTARIA N°596/2023 - DAAF

N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2023.

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
PORTARIA DE PESSOAL/IFRIN°® 576 DE 10 DE ABRIL DE 2023
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, nomeado nos termos do Decreto
Presidencial, de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribui¢des regimentais e tendo em vista o disposto no processo el etronico n° 23274.000463/2022-67,
resolve:
Art. 1° Dispensar a pedido, a partir de 06/02/2023, Kelson Alexsandro Rocha da Silva, matricula SIAPE n° 1882062, ocupante do cargo de Assistente de
Aluno do Quadro Permanente do Instituto Federal do Rio de Janeiro, da fungéo de Coordenador da Coordenagdo de Patriménio, cddigo FG.2, subordinada
aDiretoria de Administragdo do Campus Volta Redonda;
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicag8o, ressalvado o disposto no artigo 1°.
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